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소개

주식회사 갭텍은 분해, 분리 & 물질전달 전문기업으로

발전, 소각, 제철, 비철, 석유화학, 전자, 디스플레이 다양한 공정가스

및 배출가스를 TOTAL SOLUTION & VALUE ENGINEERING을 통해

수행하는 ESG 전문 기업 입니다.
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개요
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주 식 회 사

갭 텍

G . A . P . T

대표이사 김은학
WWW.GAP-T.COM

회 사
대표이 사

2 0 2 2 . 0 4 . 0 7

사업자등록번호

402-88-02541

설 립 일
등록번 호

1억

매 출

22년 50억 추정

자 본 금
매 출

경 기 도
수 원 시

본사외

권선구 산업로
156번길 142-10
수원밴처밸리2
A 동 3 1 6 호

사 업 장
위 치

1 7 명

TEL. 031-5182-8265
FAX. 031-5182-8264

인 원
TE L / FAX

대 기 환 경

온실가스처리

특스가스처리

배 가 스 처 리

폐 가 스 처 리

사 업
영 역
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연혁

주식회사 갭텍

법인설립

대기 환경전문공사업 등록

2022년 4월 7일 설립

[ 포스코 그룹사 ]

SNNC R/K 배가스처리 시스템 수행

2022년 5월 ~

남해화학 탈황설비 공사 수행

2022년 5월 ~

특수가스 처리 시스템 계획

2022년 7월 ~

이산화탄소 실증설비 계획

2022년 9월 ~

10/30/2022 회사정보 6
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생산
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FRP PART(NON METAL)

• 외주 공장 제작 및 생산

• 주요제작 품목 : Scrubber & Wet ESP Casing, Internal part

STEEL PART(METAL)

• 공장(임대) 제작 및 생산

• 주요 제작 품목 : Steel Casing & Steel Structure, Walkway platform

• 공장주소 : 경기도 화성시 송산면 송산산단 3길46(테크노산업단지)

R&D CENTER

• Pilot Test & Portable Test

• Test 측정 및 분석

• 공장주소 : 경기도 화성시 송산면 송산로 243길
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2.인원 조직
구 성 원

조 직 도
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구성원
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조직 조직 조직

홍성길 전무
공학박사

PD

나원주 전무
PD

황유성 부사장
기술총괄 CTO

김은학
대표

김영도 이사
Construction

홍성인 부장
PM

조직 조직 조직

신은숙 부장
대기관리기술사
Process
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구성원

10/30/2022 인원 조직 10

조직 조직 조직

홍성길 전무
공학박사

PD

나원주 전무
PD

황유성 부사장
기술총괄 CTO

김은학
대표 CEO

김영도 이사
Construction

홍성인 부장
PM

조직 조직 조직

신은숙 부장
대기관리기술사
Process
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조직도
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김은학 대표이사 CEO

황유성 부사장 CTO

R & D

( C C U S )

황유성 부사장
C T O

P R O C E S S

신 은 숙 부 장
대기관리기술사

하부

조직

3명

MECHANICAL

E N G I N E E R
S T A T I C

나 원 주 전 무

홍 성 인 부 장

MECHANICAL

E N G I N E E R
R O T A T I N G

홍 성 길 전 무
공 학 박 사

하부

조직

3명

MECHANICAL

E N G I N E E R
E L E C T R I C A L

E L E C T R I C A L

CONSTRUCTION

E R E C T I O N

INSTALLATION

김 영 도 이 사
시 공 총 괄

PROCESS ENGINEER CONSTRUCTURER&D

하부

조직

5명

하부

조직

4명



분해, 분리 & 물질전달 전문기업
Gas Aerosol Plasma Technology

3.사업분야
사 업 분 야



분해, 분리 & 물질전달 전문기업
Gas Aerosol Plasma Technology

사업분야
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SGTS
Special Gas 

Treatment System

특수가스처리

◆ 독가스

APC
Air Pollution Control

대기오염처리

◆ De-SOx
◆ De-NOx
◆ De-Dust 
◆ HCl, HCN, H2S ~

CCUS
Carbon Capture, 

Utilization and Storage

온실가스 저감
이산화탄소 저감

◆ CO2

◆ SF6

◆ COS
◆ CF4

WGTS
Waste Gas 
Treatment 

System

폐가스처리
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사업분야

CC(U)S 온실가스처리

흡수 아민 CO2 공법을 활
용한 실증설비를 소각장, 
발전, 스팀보일러으로 확대
하여 설계 및 테스트가 진
행되고 있음.

특수가스처리

국내 유일 다수 프로젝트
실적을 보유하고 있으며
다양한 복합 대기환경 기
술이 적용된 시스템으로
실적 강화가 되고 있음.

대기오염처리

대기환경보전법 강화된 규
정으로 인한 기존 설비 오
염물질 저감을 확대되고
있음.

10/30/2022 사업분야 14

폐가스처리

연소과정에서 발생하는 사
업 영역이 확대되고 소각
쓰레기 포화상태로 인해
폐가스 처리 실적이 늘어
남
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4.고객사
고 객 사
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고객사
특 수 가 스 분 야

비 철 / 제 철 분 야

전자/디스플레이분야

유 리 / 보 온 분 야

토양복원분야
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5.보유기술
보 유 기 술
PRODUCT

기 술 강점
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보유기술
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『 PRODUCT 』 『 분야 및 구분 』 『 제품명 』

습식전기집진기

(미세먼지처리)

발전소(Coal, Gas, Oil), 소각장(바이오매스 SRF),

제철/비철 분야, 유리/보온, 석유화학 분야
Wet Electrostatic Precipitator(습식전기집진기)

특수가스처리설비
반도체 및 첨단 디스플레이 분야

특스가스생산 및 판매 분야

Incinerator(Burner/Plasma) system

Quencher system

온실가스처리설비

(NF3 CF4, SF6) + CCS(CCUS)

변전소, 특스가스생산 및 판매 분야

기후변화 연구소

화력발전소 및 소각, 바이오매스 발전소 분야

Incinerator(Burner/Plasma) system & Quencher system

CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage) System 

일반가스처리설비

(탈황, 다이옥신)

발전소(Coal, Gas, Oil), 소각장(바이오매스),

제철/비철 분야, 토양오염, 석유화학 분야
탈황설비(건식, 반건식, 습식), 탈질설비, THC(VOCs)제거설비

보유기술 및 공급 가능 취급 품목
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보유기술
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1. 연소(소각)보일러 탈황설비(PC & Biomass Boiler FGD System)
본 시스템의 장점은 무폐수 , 무백연 및 높은 처리효율입니다 . 이를 위해 본 시스템은 고품질의 Ca(OH)2 제조,
공 급 장 치 가 채 용 되 며 , 탈 황 탑 후 단 에 습 식 전 기 집 진 기 와 D e - p l u m e r 가 기 본 으 로 장 착 됩 니 다 .

※ 여러 공법의 건식, 반건식, 습식 탈황 기술을 보유함으로써 폐기물 소각 분야 높은 효율의 공법을 제시할 수 있음

Mg(OH)2 시스템 Ca(OH)2 무방류 시스템
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보유기술
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WET ESP

2. 반도체 분야 CVD  배기처리 시스템
CVD 배기는 독성(Toxic)배기로 분류되며, 불소(F)계 가스와 염(Salt) 그리고 SiO2 등과 같은 미세 입자상의 물질을

포 함 하 고 있 어 일 반 적 인 습 식 S c r u b b e r 시 스 템 에 서 는 고 도 처 리 가 불 가 능 합 니 다 .
이에 종래의 습식 Scrubber System에 습식전기집진기와 특수한 Charcoal 반응물을 도입하여 미세입자는 물론
불소 ( F )화합물을 고도 처리할 수 있는 (Hybr id E lec t ros t a t i c Sc rubber ) 시스템을 제시하고 있습니다



분해, 분리 & 물질전달 전문기업
Gas Aerosol Plasma Technology

보유기술
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APC CCUS

Air Pollution Control

3. CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage) System 
발전, 소각, 바이오매스, 케미칼 분야의 각종 연소과정에 발생한 이산화탄소 저감을 기술을 보유하고 있습니다.

이 산 화 탄 소 저 감 기 술 적 용 에 필 요 한 전 처 리 대 기 오 염 물 질 저 감 기 술 을 함 께 제 공 하 고 있 습 니 다 .
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보유기술
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※ 일본 화이트리스트 배제로 인한 반도체 특수가스 수출 규제로 인한 국내 특수가스 생산 기업 증가로 인한 특수가스공정 내 가스 처리설비 환경사업 투자 증가.

4. 특수가스처리 시스템(SPECIAL GAS TREATMENT SYSTEM)
반도체 및 첨단 디스플레이인 LCD, OLED 등 첨단산업의 발전으로 이들의 생산 공정용 특수가스의 수요 및 생산이
증가되고 있습니다. 이들 공정용 특수가스들은 대부분 높은 폭발성 및 독성을 갖고 있어 안전하고 효율적인 처리가
요 구 되 고 있 습 니 다 . ㈜ 갭 텍 는 안 전 하 고 효 율 적 인 특 수 가 스 처 리 시 스 템 을 제 공 하 고 있 습 니 다 .
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Thermal NOx

Reactor NOx

SNCR

Oxidation

SCR

Na2S Scrubber NaOCl Scrubber

O3

N
O

NO2
NO2 N2, H2S

Na2S

배기

배기

NH3

N2

중화 Scrubber
N2O5

배기

NaOH

NaNO3 (T-N) to WWT

Oxidation O3

5. 오존산화법에 의한 NOx 처리시스템
습식환원법 공정의 개념도
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보유기술
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흡착재생법(열풍재생, 스팀재생) 축열 소각법(RTO)

6. THC(VOCs) 처리 시스템
THC 처리 시스템 개념도
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보유기술
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7. 처리 가능한 GAS 종류
특수가스 종류별 처리방법

범 주 가스종류 전처리 중화 수세 범 주 가스종류 전처리 중화 수세

Silicon

SiH4 Oxidation Yes Yes

Metal
Hydrate 

H2e Oxidation No No

SiH2Cl2 Oxidation or Hydrolysis Yes Yes GeH4 Oxidation No No

SiHCl3 Oxidation or Hydrolysis Yes No H2Te Oxidation No Yes

SiCl4 Hydrolysis Yes Yes SbH3 Oxidation No Yes

SiF4 Hydrolysis Yes Yes

Halogen

NF3 Oxidation Yes Yes

Si2H6 Oxidation No No SF6 Oxidation Yes Yes

Arsenic

AsH3 Oxidation No No WF6 Hydrolysis Yes Yes

AsF3 Hydrolysis Yes Yes MoF6 None Yes Yes

AsF5 Hydrolysis Yes Yes GeCl4 Oxidation Yes Yes

AsCl3 Hydrolysis Yes Yes SnCl4 Oxidation Yes Yes

AsCl5 Hydrolysis Yes Yes SbCl5 Oxidation Yes Yes

Phosphor

PH3 Oxidation No No WCl4 Oxidation Yes Yes

PF3 Hydrolysis Yes Yes MoCl5 Oxidation Yes No

PF5 Hydrolysis Yes Yes

General
Gases

F2 Hydrolysis Yes Yes

PCl3 Hydrolysis Yes Yes HF None Yes Yes

PCl5 Hydrolysis Yes Yes Cl2 None Yes No

POCl3 Hydrolysis Yes Yes HCl None Yes Yes

Boron

B2H6 Oxidation Yes No NH3 None Yes Yes

BF3 Hydrolysis Yes Yes

BCl3 Hydrolysis Yes Yes

BBr3 Hydrolysis Yes Yes
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ESP
DRY / WET

POWER & BIOMASS/INCINERATION
PLANT PROCESS

B.O.P 분야
(BALANCE OF PLANT)

[ KEY PROCESS ]



분해, 분리 & 물질전달 전문기업
Gas Aerosol Plasma Technology

PRODUCT
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FGD
ABSORBER  

SCRUBBER

POWER & BIOMASS/INCINERATION
PLANT PROCESS

B.O.P 분야
(BALANCE OF PLANT)

[ KEY PROCESS ]
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PRODUCT
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DTO
INCINERATOR

QUENCHER

SPECIAL GAS PLANT PROCESS

INCINERATOR & 

QUENCHER

[ KEY PROCESS ]
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PRODUCT
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DEPLUMER

SPECIAL GAS PLANT PROCESS

DEPLUMER

[ KEY PROCESS ]
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- 순수국내기술의 원천기술 보유와 상업운전 실적 보유.

- 발전 분야 국내 대규모 습식전기집진기 도입 계획. 

- 미세먼지 저감 솔루션에 필요한 설비 검토 대상.

- 유사 원천기술 보유 경쟁사 현황

Original technology Major Wet ESP Maker

No. Maker

1 Amec Foster wheeler(Finland)

2 Beltran(USA)

3 MHPS(JAPAN)

4 GE Power (Alstom) USA

5 Babcock & Wilcox Power USA

전세계 유일한 “연속수막형 습식전기집진기 “ 원천기술 보유 / 국내 유일
습식전기집진기
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대기환경보전법 규제 강화에 대처 가능한 기술 보유
- 다양한 연소가스 조성에 따른 대응 가능한 기술 보유. 

(탈황, 탈질, 다이옥신, 먼지, THC(VOC)등)

- 대기오염물질 측정 및 Pilot test를 통한 실증설비 대응 가능.(R&D)

대기환경보전법 규제 강화
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특수가스 처리 기술에 다양한 처리가스 일괄 실적 보유
- 한국가스안전공사 실적을 시작으로 다양한 특수가스, 온실가스 일괄 자체

개발 기술 적용 실적 보유.

- 국내 특수가스 생산 기업에 대다수 활발한 영업 네트워크 형성.

특수가스 처리 기술
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석유/화학 플랜트 발생 가스 및 물질 처리 기술 국산화 대응 가능
- 석유화학플랜트 특성상 해외 라이선스 기업에 주기기와 환경설비 일괄 발주 형태.  

현 시점 국산화 움직임에 따른 환경설비 또한 국산화 작업이 시작됨에 따른 대응 가능한

기술 보유하고 있음.(예> PVC공정내 VCM Cl Vent Gas 처리 기술)

- 국산화 가능한 환경설비 기술 보유함.

석유/화학 가스처리 국산화
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토양오염 복원에 필요한 대기오염물질 저감 실적 보유
- 신사업으로 예상되는 토양오염 복원에 가장 중요한 핵심 대기오염방지시설 실적 보유

- 대표 실적 –국방부, 한국환경공단, 현대건설에서 추진한 토양오염 복원 공사 중 대기분야.

- 한국환경공단으로부터 제안을 받아 기술 제휴 협약함.

토양복원 가스처리
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온실가스 저감 일괄 기술, CC(U)S이산화탄소 저감 기술 보유
- 반도체 및 디스플레이 공정 내 사용 온실가스 저감 기술 및 실적 보유

- 발전, 소각, 바이오매스등 연소가스 내 발생하는 이산화탄소 기술 보유, PILOT TEST 수행 및
장비 보유

CCUS
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REFERENCE LIST

[계획]

[계획

[계획

[계획

[계획]

CCUS FGTS SGTS WGTSAPC
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ONGOING PROJECT

도요 Special Gas CLF3 처리 시스템

도요 Special Gas COS 처리 시스템

원익 Special Gas 처리 시스템

SNNC R/K 배가스처리 시스템

전력연구원 SF6 처리 시스템 실증설비

CCUS FGTS SGTS WGTSAPC
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감사합니다

• 담당자 김은학 • eh.kim@gap-t.com

• www.gap-t.com


